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摘要(译)

超声波照射装置(100)包括超声波射出部(112；1121、1122)、超声波接
收部(114)、低频信号检测部(120)以及条件变更部(130)。超声波射出部
(112；1121、1122)根据超声波设定值，朝向对象部位射出包含频率为f
的第一频率成分的第一超声波，其中f为正的实数。超声波接收部(114)接
收从上述对象部位方向来的第二超声波。低频信号检测部(120)检测上述
第二超声波中包含的频率为f/r以下的低频信号，其中r为大于2的实数。条
件变更部(130)根据上述低频信号来变更上述超声波设定值。
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